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|zziv: oshova

* Osnovne nacrtovalske zahteve

Vhodna napetost 230V/5Hz

lzhodna napetost 20V

lzhodna mocC 10W

Dimenzije TIV: 100x100mm, 4-plasti

Standardi z vsemi pomembnimi izvlecki

* Na izbiro dve integrirani vezji od Tl
o UCC28600
o UCC28720

* Osnovna shema, modeli komponent in osnova TIV
(Altium)

* LT spice modeli komponent za elektricne simulacije
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S cim?

* Vzorce Cipov, tranzistorjev

* Navijanje transformatorja po vasih specifikacijah

* Vzorce magnetike, filtrov, diod, ESD zascite, kovinski ScCiti

* Pomoc pri fizicni izdelavi prototipa TIV (rezkar, spajkalniki)

* Pomoc pri meritvah (napajalniki, osciloskopi, spektralni
analizatorji, EMC sonde)

* Preliminarna EMC meritev z EMscan

Profesionalna izdelava tiskanine
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Vzpodbuda

Iskraemeco
o 500 €
= Elektromaterial za delavnico, izdelava TIV
* MAHLE letrika
= 500 €
« SIQ
= Koncno testiranje izdelkov
= 2 uri meritev v laboratoriju (trzna cena 360 €)
= Moznost poletne prakse in zaposlitve
= Vremensko postajo OREGON RAR213HG.
* Wurth elektronik
o Elektromaterial za delavnico
= Energy Harvesting Demokit Solution To Go
* Amiteh
= Meritve z EMC skenerjem
= prakti¢na nagrada (upajmo da multimeter)
* HT-Eurep
= Upam da kaj pametnega, mogoce kaksne licence za Altium



http://www.oregonscientificstore.com/p-13-oregon-scientific-rar213hg-weatherhome-bluetooth-thermohygrometer.aspx
http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/demoboards/energy_harvesting/solution_to_go/energy_harvesting.php
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15.3. Detajlne specifikacije izziva in kriterijev
15.5. Narocilo TIV in materiala
15.6. Oddaja izdelanih konc€anih projektov

30.6. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad



NACRTOVANJE ELEKTRONIKE ZA EMC

Predstavitev 8.3.2017

/a koga?

» Za vse, ki si zelijo poglobiti znanje iz podrocja

= standardov za elektronske izdelke

o jzbire in izracun vrednosti komponent
simulacij elektronskih vezij

= branja in interpretacije podatkovnih listov

= pravilnega nacrtovanja tiskanega vezja

s EMC preliminarnih in kon¢nih meritev
* Utrditev in prakticha nadgraditev vsebine KEN
* Povezave s perspektivnimi podjetji, ki zaposlujejo
* Delavnica ni namenjena

o tistim, ki bi se zgolj radi naucili spajkati
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Kako?

Predstavitev EMC delavnice Marko Jankovec

Predstavitev 8.3.2017

EMC izzivi v Iskra EMECO in predstavitev izziva Tadej Kozelj, Polde Filipi¢, Iskra EMECO
Elektromagnetna zdruzljivost (EMC) Doc. dr. Marko Jankovec (LPVO, FE)

Teorija stikalnih napajalnikov Dr. BoStjan Glazar (LPVO, FE)
EMC komponente Lorandt Foelkel - Wurth elektronik

Predstavitev reSitev Tl za stikalne napajalnike Gabor Szoke - Texas Instruments
Detajlna analiza stikalnega napajalnika 230V/12V Polde Filipi¢, Iskra EMECO

Napredne funkcije in novosti v Altium 17 Matija Markovic (HT-Eurep)
Simulacije konduktivnih motenj Gregor Ergaver in Jernej Sorta - MAHLE

ADS software za simulacije EMC Keysight
Merilna oprema za EMC precompliance Mirko Ivanci¢ — Amiteh

Novosti EMC, LV in RE Evropskih direktiv Schoss in Mak, SIQ
Ogled Iskra EMECO, demonstracija EMC meritev  Iskra EMECO
Ogled SIQ in demonstracija EMC meritev SIQ
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Prijave po programih

2. UN-EL
2. letnik

2. UN-EL
1. letnik
Podiplomski
1. UN-MM
2. letnik
1. UN-EL L IVSEIE
3. letnik 1. letni
1. VS-EL
1 UN-EL 2. letnik
2. letnik

1. UN-MM 1. VS-EL
1. letnik 3. letnik
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Prijave po smereh

Energetska tehnika in
avtomatizacija postrojev

elektronika

mehatronka

brez usmeritve
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Pretekle izkusnje z nacrtovanjem TIV

Vec kompleksnih
vezij.

! Delal za podjetja.

Nic.

Ze izdelal vezje.

Enkrat poizkusil.
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Sodelovanje pri tekmovanju

Vsekakor.

Bi, ¢e ni
prezahtevno.

j Ne zanima.

Bi, a ni ¢asa.

Odvisno od nagrade.




